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377893-2026 - Licitacion

Suiza — Equipo de laboratorio, éptico y de precisiéon (excepto gafas) — Integrierter UHV-Cluster
fiir gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Diinnschichten

OJ S 104/2026 02/06/2026

Anuncio de contrato o de concesiéon. Régimen normal

Suministros

1. Comprador

1.1. Comprador
Denominacion oficial: ETH Zurich - Abt. Procurement & Export Services
Correo electrénico: publictender@ethz.ch
Naturaleza juridica del comprador: Organismo de Derecho publico
Actividad del poder adjudicador: Educacion

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento
Titulo: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dunnschichten
Descripcion: Das Laboratorium flr Anorganische Chemie der ETH Zirich plant die
Beschaffung eines integrierten UHV-Clusters fur gepulste Laserdeposition (PLD) und
Sputterdeposition von Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die
Materialsynthese auf Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen.
Es soll aus einer PLD-Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer
und einer Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne
die Prozesskammern zu bellften. Alle Kammern mussen Basisdriicke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermoglichen und
UHV-kompatible Ports fir die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Flr weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.
Identificador del procedimiento: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680
Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento esta acelerado: no

2.1.1. Finalidad
Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificacion principal (cpv): 38000000 Equipo de laboratorio, 6ptico y de precision (excepto
gafas)

2.1.2. Lugar de ejecucion
Localidad: Zurich ETH Honggerberg
Caodigo postal: 8093
Subdivision del pais (NUTS): Zirich (CH040)
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Pais: Suiza

2.1.4. Informacién general
Informaciéon complementaria: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die
Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verflugbarkeit der Kredite.
Base juridica:
Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusion
Fuentes de los motivos de exclusion: Documento de contratacion

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000
Titulo: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dunnschichten
Descripcion: Das Laboratorium flr Anorganische Chemie der ETH Zirich plant die
Beschaffung eines integrierten UHV-Clusters fir gepulste Laserdeposition (PLD) und
Sputterdeposition von Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die
Materialsynthese auf Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen.
Es soll aus einer PLD-Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer
und einer Schleusenkammer fiir den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne
die Prozesskammern zu beluften. Alle Kammern mussen Basisdricke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermdglichen und
UHV-kompatible Ports fur die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Fur weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1. Finalidad
Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificacion principal (cpv): 38000000 Equipo de laboratorio, 6ptico y de precision (excepto
gafas)
Opciones:
Descripcion de las opciones: gemass Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. Lugar de ejecucion
Localidad: Zurich ETH Honggerberg
Cadigo postal: 8093
Subdivisién del pais (NUTS): Zurich (CH040)
Pais: Suiza

5.1.3. Duracion estimada
Duracion: otra informacion: Desconocido

5.1.4. Renovacion
Numero maximo de renovaciones: 0
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5.1.6. Informacién general
Participacion reservada:
La participacion no esta reservada.
Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de
ejecutar el contrato: No se sabe aun
Proyecto de contratacion publica no financiado con fondos de la UE
La contratacion publica esta cubierta por el Acuerdo sobre Contratacién Publica (ACP): si

5.1.9. Criterios de seleccion
Fuentes de los criterios de seleccion: Documento de contratacion

5.1.10. Criterios de adjudicacion
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripcion: Zuschlagskriterien
Descripcion del método que debe utilizarse si la ponderacion no puede expresarse mediante
criterios: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Pliegos de contratacion
El acceso a determinados documentos de contratacion esta restringido
La informacién sobre los documentos restringidos esta disponible en: https://www.simap.ch/de
/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Canal de comunicacién ad hoc:
Nombre: Simap.ch

5.1.12. Condiciones de la contratacion publica
Condiciones de presentacion:
Presentacion electronica: Permitida
Direccion para la presentacion: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participacion: inglés
Catélogo electrénico: No autorizada
Variantes: Permitida
Los licitadores pueden presentar mas de una oferta: No autorizada
Plazo de recepcion de ofertas: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental,
hora de verano de Europa Central
Duracion durante la cual la oferta debe permanecer valida: 180 Dias
Condiciones del contrato:
La ejecucion del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
se sabe aun
Condiciones relativas a la ejecucion del contrato: Weitere Angaben in der offiziellen
Publikation auf simap.ch
Facturacion electronica: Obligatoria
Se utilizaran pedidos electrénicos: no
Se utilizara el pago electronico: si
Estructura financiera: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Técnicas
Acuerdo marco:
Ningun acuerdo marco
Informacion sobre el sistema dinamico de adquisicion:
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Ningun sistema dinamico de adquisiciéon

5.1.16. Informacién adicional, mediacion y recurso
Organizacion encargada de los procedimientos de recurso: Bundesverwaltungsgericht
Informacion sobre los plazos de revision: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfliigung kann
gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes uber das offentliche Beschaffungswesen (B6B)
innert 20 Tagen seit Eroéffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden
Verfigung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden gemass Art. 56 Abs.
2 BOB keine Anwendung.
Organizacion que proporciona informacion adicional sobre el procedimiento de contratacion:
ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001
Denominacion oficial: ETH Zurich - Abt. Procurement & Export Services
Numero de registro: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1
Direccién postal: Binzmuhlestrasse 130
Localidad: Zurich
Cadigo postal: 8092
Subdivisién del pais (NUTS): Zarich (CH040)
Pais: Suiza
Correo electrénico: publictender@ethz.ch
Teléfono: +41446321111
Direccion de internet: https://www.ethz.ch
Funciones de esta organizacion:
Comprador
Organizacion que proporciona informacion adicional sobre el procedimiento de contratacion

8.1. ORG-0002
Denominacion oficial: Bundesverwaltungsgericht
Numero de registro: BVGER
Direccion postal: Postfach
Localidad: St. Gallen
Caddigo postal: 9023
Subdivision del pais (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pais: Suiza
Correo electronico: info@bvger.admin.ch
Teléfono: +41584652626
Direccion de internet: https://www.bvger.ch
Funciones de esta organizacion:
Organizacion encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003
Denominacion oficial: Simap.ch
Numero de registro: CH001
Direccién postal: Holzikofenweg 36
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Localidad: Bern

Caddigo postal: 3003

Subdivisidn del pais (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pais: Suiza

Correo electrénico: support@simap.ch

Teléfono: +41584646388

Direccién de internet: https://www.simap.ch
Funciones de esta organizacion:

TED eSender

Informacion del anuncio

Identificador/versién del anuncio: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9 - 01

Tipo de formulario: Licitaciéon

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesion. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envio del anuncio: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora
de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio esta disponible oficialmente: aleman, francés, inglés
Numero de publicacion del anuncio: 377893-2026

Numero de la edicion del DO S: 104/2026

Fecha de publicacion: 02/06/2026
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